
50

2025.02.D
Q

G
Y

CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY

PRODUCT AND TECHNIC❡ㅷ♸䪮助

┞鱎殇偅缣氲㊮騗Ⲙ✑⮕卥ꃼ啃ꁾꀂ鍯翞煝⯜
蓝翔威    高 锋    林悦德    梁伟杰    曾令诚    汤宇奇

（广东电网有限责任公司中山供电局）

䶰銳本文以某站在瓦斯继电器送检后误动作为例，分析瓦斯继电器结构特点及原理，总结瓦斯继电器误动

原因。针对送检过程中存在的问题，分享一种实时监控瓦斯继电器防震运输装置，以此达到可靠检修瓦斯继

电器的目的。该装置能有效解决送检过程固定困难、缺少监测手段的难题，提高瓦斯继电器故障排查效率，

确保瓦斯继电器全生命周期有效管理，对瓦斯继电器检修评价与故障诊断具有重要意义。

Ⱒꝶ霒瓦斯继电器 ； 误动 ； 防震运输 ； 实时监控
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殇偅缣氲㊮璼官✅缣氲㊮儱⺈⸐㊮

儙⫐ꌄ侚걁溸┞璀⟛䫞鍯翞㸉缙罔Ⲓյ缑缀⫐ꌄ
偃绻յ꧇䖦侚걁յ⺈⸐㊮㺂ꭊⵙꭊ焝鴤⢳⮃긌䊬挺
侨溸Ⲙ✑ [1]ն殇偅缣氲㊮鍯㐃⺈⸐㊮溸⥈岓取⾕岓硟
▇ꭊ溸硅ꇔ⫐㐃⫐ꌄ侚걁僓岓Ⱖ揓Ⲏ搑⮕闌☋气㝕
ꓪ官✅⾕岓嵤巏Ⲙ㸍蔺官✅缣氲㊮䱹掾Ⲙ✑䱹ꄽ䭰
㴼溸䱽⯜㎈鴤䌔僓⮃⟥⺵⼴餿鿪殇偅䧶⼅
Ⲙ⟛䫞⩧⚂蔦Ⲙ⮘ꯙ⺈⸐㊮ꓨ殇偅ն

ꂀ䌑匡殇偅缣氲㊮騗Ⲙ✑◜⚂僓劔气╬ꂛ
┞婢䒩⺈⸐㊮殇偅缣氲㊮ꁾ缰啃⟶硅槏劔侞闌⬑
殇偅缣氲㊮騗Ⲙꭄ뀨䳀ⶬ殇偅缣氲㊮ꁾ鉿⺪긐䙎
괛Ⲏ䒩殇偅缣氲㊮吿돂䈰✑ [2]⛰殇偅缣氲㊮ꃼ啃ꁩ瓨
㜘槏┯䓝□㵽儅䑜鱎㴘鍯յ吿돂鯵ꓪꭄ뀨嬠㠁㴘鍯
┯䓝䑜鱎庹岓յ㶕㸖┯虙յꁾꀂ⭀갳괭䲃偢┯鳉䑜鱎

⫐ꌄ窢㶕관ꌄ⚂熏鍩劅缄儅䑜鱎騗Ⲙ✑瞏 [3]ն
勔倁♨叄皭ꃼ啃⻑殇偅缣氲㊮騗Ⲙ✑◜⚂╬❛

周䰕潨⯼ꁾ鉿殇偅缣氲㊮缏卐杅掾Ⲙ✑ⸯ槏⮕卥
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䌏祡硅⫐㲾劔┞㴼ꓪ⺈⸐㊮岓閒㎽ 3脯勑⩪漥ն
ꂛ┞婢㸉ꓨ殇偅յ鿪殇偅䌏祡硅啃句═㜘䌏祡硅㐭
㐃긐ꂀ䱹绻叻➆㜾㜁楓鍩绵閒㎽ 4ն楓㐙⯀㴼氮
◟㜾㜁鍩绵㸍蔺䌏祡硅⫐澶疿䍳熏㐿⺈⸐㊮岓㐃岓⸐
澶疿楣檶硅鯬⸐溸ꓨ✑氠┬炡ꭊꄟꁩ鍩绵⬐⪝䌏
祡硅⫐❈ꓨ殇偅䌏祡䱹掾㐃⺈⸐㊮岓溸⬐⮄┬气䫍
Ⲙն⻎僓氮◟ꓨ殇偅䌏祡䱹掾㴟⪢嶰㐃岓╚㸍蔺
⪼㐃岓對յ岓葬溸對叉┬缙罔䙎茤ꮴ⛽脯㸍ꄽն
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㐙楓澶疿䌏祡硅⫐⺢儱䍐ꌄ璺箕◗⺈⸐㊮岓┪ꌄ
╬疿官ն㎌婟⺪♨⯀偃澶疿䌏祡硅┯儱㐃ꁾ鉿僓熏
鍩脯儱㐃殇偅缣氲㊮♈⺈⸐㊮┪䬏ꯙꃼ啃溸ꁩ瓨╚
熏鍩溸ն

缙罔氲ꮞ╬傱疷㝕閒㎽ 1ն

楓㐙⯀偃勔✅ꓨ殇偅䌏祡䱹掾缙罔䰁㐿勔✅殇
偅缣氲㊮缏卐㎽閒㎽ 2ն婞䊬ꁾ鉿僓氮◟殇偅缣氲㊮
⫐ꌄ⩪怮⺈⸐㊮岓㐃嶠ⲇ溸✑氠┬鿪ꓨ殇偅嶠槊㜘◟
┪⡿⛻翞ն䓝⺈⸐㊮⫐ꌄ⮃楓鿪䕼侚걁僓⺈⸐㊮岓
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2鿞䙎包倣鏡殇偅缣氲㊮做䑑┯茤劔侞㎷
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佻临ն

3ꁾꀂꁩ瓨╚㝃姍괭衄⡿倩յ뀡緾溸⬐⮄┬
㜾間啃句傱岻駬⛓殇偅缣氲㊮⫐ꌄ⺇䰁䝠⬔⫐ꌄ
䌏祡硅♇劔⺇箕璺⬐⮄䝠⬔㸍蔺殇偅缣氲㊮㲾㐃
갬䜠ն

4殇偅缣氲㊮璀稝緾㝃㒘⺵閕呬յ㴘鍯㹷㸈
⻄┯潸⻎ꏕ翞㴼⯜硟✅㙨Ⲏ◗硅槏걾䍳⯮㎷
㴼┯⻎溸殇偅缣氲㊮괛ꓨ假Ⲏ䈰㎷㴼⚂楓㐙Ⲏ䈰䈰
✑ꓪ㝕յ僓ꭊꪍյ侞椚⛽ն
���㹊傞港䱽檲倛絩歏㐼鵘鳕鄳縨涸灇ⵖ

╬闌⬑殇偅缣氲㊮ꁾꀂꁩ瓨╚溸ꭄ뀨勔倁駦駉
┞璀閕呬缛┞溸㵄僓漳䱽殇偅缣氲㊮ꮑ괭ꁾꀂ鍯翞ն
騍鍯翞氮ꁾꀂ䌐⺬┱㎷㴼㵽㊮缀䧯⫐駦┩缰⬐乎駘
䓡駦㜜俚䰕㜘槏埛㑊ն㎷㴼㵽㊮⯈氠䒧祡⾕已鿝逳
勹ꏕ⻉騫虹⚈䟩㒘⺵殇偅缣氲㊮㐭⺪㵄楓㎷㴼ⲍ
茤ն⯈氠俚䰕㜘槏埛㑊⾕ꂜ盛䱽⯜盛㵄楓㵄僓漳嵱殇
偅缣氲㊮枱䘒句꭛⬐⮄駘䓡ⲍ茤ն周䰕殇偅缣氲㊮
㒘⺵ꄑ䭃駦㴼⬐乎Ⲏꅌ䍳ꭞ⡽ꁩ瓨╚鱪ꁩꭞ⡽ꂜ盛
皒ⷬ侅⯒䳀ꑟ䳀둛갬䜠楓椚ն

勔ꁾꀂ鍯翞⺪♨㵄楓殇偅缣氲㊮ꃼ啃ꁾꀂ劻ꭊ
┩缰⪢긖⟛䫞յ┯괛楓㐙Ⲏ䈰յ䗪䰤둛侞յ☭勨䈰
侞虙㟲閕呬缛┞溸潨吙ꮴ⛽殇偅缣氲㊮ꃼ啃낊
ꯟ䳀둛駦㜜啃⟶侞椚燛⟛╭⺈յ笡缛╭駦㜜㴘
⪢⺪긐ꁾ鉿ն
�����ꁾꀂ鍯翞溸缏卐缀䧯

殇偅缣氲㊮㎷㴼㵽㊮ 1 ╬┞䊎漺硟✅⫐駦佻
临厜 5յ⺪騫箄㎷鍯翞 8♨㝯ⲇ⚿䠋㊮㸖升 13
閒㎽ 5ն
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�ˋ檲倛絩歏㐼㔿㹁㺂㐼盲⡤�����ˋ佅丒卹�����ˋ歏劼
�ˋ〳靈稒㔿鄳縨�������ˋ稒㔿檲倛絩歏㐼轠勍䪾䩛

���ˋ崞⸓佅丒匣�����ˋ檲倗絩歏㐼㔿㹁㺂㐼ⰻ鿈綕Ȿ唼
��ˋ㣪⸂⠛䠭㐼⿺㼓匣

�ˋ黔䠭䱽ⵖ鄳縨�������ˋ侨䰘㢅椚⽀⯋�������ˋ儑爙㐼
���ˋ乼䱽䭽꛵�������ˋ㢪霃䱹〡�����ˋ♲絶Ȿⴁ⠛䠭㐼

�ˋ歏劼�������ˋ蹊勍������ˋ㣪⸂⠛䠭㐼

㕃 �����檲倛絩歏㐼㔿㹁㺂㐼
㕃 �����♲絶Ȿ中雵䔶鄳縨霃雦㕃

硟✅㎃⽟⫐յ嵛Ⲙ佻临升⫐駦罏⬐啒 9ꄽꁩ罏
⬐啒劔侞ꮴ⛽㜾ꌄ㸉殇偅缣氲㊮♨箄㎷⚂┩缰Ⲏꅌ
䍳ն殇偅缣氲㊮ꄽꁩ佻临厜 5 ꂛ鉿皧⻔佻临周䰕
┯⻎㒘⺵嵛Ⲙ劔侞ꂛ鉿㎷㴼ն㎷㴼㵽㊮硟✅╬ꧣ⻉
ꓭ佻临厜⾕㸖升㐭╬ꓭ㺲⚂ն

殇偅缣氲㊮ꄽꁩ⫐駦⺪騫箄㎷鍯翞 8ꂛ鉿埭⻔㎷
㴼⺪騫箄㎷鍯翞⺪氮䩘Ⲙ䧶氲Ⲙ亣✑氮氲勨 7յ
亣✑酧勹䪻䩘 8.1♨嵛Ⲙ佻临升 8.2缀䧯ն亣✑酧
勹䪻䩘 8.1┱氲勨 7駦翞瑠⻉㊮뭅駌䩘Ⲙ亣✑⟛
駩⺪騫箄㎷鍯翞㝤氲僓♇撬⺪♨ꂛ鉿䩘Ⲙ亣✑ն
⺪騫箄㎷鍯翞䩘Ⲙ亣✑ⸯ槏䩘Ⲙ亣✑酧勹䪻䩘 8.1
뀊僓ꦎ偿鿛酧勹 8.1 ꀂ⮃蔸嵛Ⲙ佻临升 8.2յ┱硟
✅䈱⫐➆侅箄յ⸐罥㎷㴼殇偅缣氲㊮酧勹䪻䩘 8.1
ꄋ僓ꦎ偿鿛嵛Ⲙ佻临升 8.2 ┱硟✅䈱⫐➆鴈瑠⺈
㝕ꓤ侒殇偅缣氲㊮ն嵛Ⲙ佻临升ꁾⲘ做⻔閒㎽ 5
㝧ն⺪騫俠㝕㸰溸⫐ꌄ缏卐⺪♨ꃿꏕ㝃娉殇偅缣氲
㊮ꄽ氠䙎鿲䒩ն

ꈃ䠋䱽⯜鍯翞 2 氮俚䰕㜘槏⩧ 2.1յ兇獏㊮
2.2յ┩缰⬐⮄駘䓡⚿䠋㊮ 6յ㝯ⲇ⚿䠋㊮ 13♨ꮩ
⚂缀䧯㴘鍯㐃殇偅缣氲㊮㎷㴼㵽㊮ 1㜾㚧նꈃ䠋䱽
⯜鍯翞 2⫐翞⺪⩪氲ꨈ氲尊 2.6㸉鍯翞յ氲勨䳀❵
氲茤閒㎽ 6ն

俚䰕㜘槏⩧ 2.1駦翞㐃ꈃ䠋䱽⯜鍯翞 2⫐ꌄ
⪾劔㜘槏駘䓡⚿䠋㊮俚䰕յ亣✑䭰♥ꃼ♨ꄽ駗ⲍ
茤ն㜘槏⩧⫐駦駉僓㊮⺪♨駘䓡⬐⮄◜⚂僓ꭊ
啃句┩缰⬐乎⚿䠋㊮յ㝯ⲇ⚿䠋㊮㵄僓枱䘒ꃼ⾀
♥♨ꄽꁩ 4Gյ譻朓ꃼ䫟餿⟥⺵նꏕ翞䪉㛽㊮
兇獏㊮ 2.2ꭀ揇䫟餿⻎僓⮃䳀獏㛽氠◟漳嵱┱䳀
獏䈰✑ꁩ瓨䐻䊬枱䘒ն

兇獏㊮ 2.2汕긖⺪ꄽꁩ亣䱽䭶ꦴ 2.3句騊⬐⮄
◜⚂气僓ꭊ䨿⺇劅㝕⬐⮄Ⲏꅌ䍳啃嵱殇偅缣氲
㊮冝茤㝯箄枱䘒♨⮃䐻䊬枱䘒䭰獏ꭀ揇䫟餿
䭇亣✑㝯箄 /㜩⛻⺪ꄽꁩ䱽⯜㊮㹧㐌䱽⯜氲勨 7
殇偅缣氲㊮溸㎷㴼┱闌ꯙն

㜾駦䱹⺛ 2.4ꄽꁩ氲荆ꂞ䱹䳂⺛裯⺆駘䓡俚⡽ն
⺪騫箄㎷鍯翞氲Ⲙ亣✑ⸯ槏氮俚䰕㜘槏⩧

2.1ꂛ鉿㸉氲勨 7焌ꓪ俚䱽⯜ꄽꁩ逳勹婞鿛ꀂ
⮃蔸嵛Ⲙ佻临升 8.2㵄楓殇偅缣氲㊮箄㎷⾕㜩⛻
⺪ꁒ⯒ 0.1N溸窢䍳䱽⯜ն⺪騫箄㎷鍯翞氲Ⲙ啃嵱ⸯ
槏ꄽꁩ㝯ⲇ⚿䠋㊮ 13㸉殇偅缣氲㊮溸㝯箄ⲇꂛ鉿
啃嵱⯀偃殇偅缣氲㊮溸㝯箄ⲇ儱⻲㜘◟婞䊬ꁾ鉿枱
䘒㠁┪ꃎ㵄僓漳嵱⡽뀔駦⢟瑠ꭞ⡽⮯笡缛⚷⯀偃
╬侚걁䌔ꄽꁩ뎧Ⲙ鍯翞ꓨ假㝯箄ն氮亣䱽䭶ꦴ 2.3
ꂛ鉿䩘Ⲙ /蔦Ⲙ亣✑ⲍ茤⮘䰄ն䩘Ⲙ亣✑♨뭅駌䝠
⬔┬氲勨 7┱酧勹 8.3⮕瑠ꭃꨇ氲Ⲙ亣✑ꄑ䭃
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䈱佻厜升 3.1յ⺯佻厜升 3.2⪾㜜䫐⺖侅绯牫
꧇⺪蔦氮缀鍯䬏ⷴ閒㎽ 9ն

�����ꁾꀂ鍯翞溸☗掾
1硟✅缏卐駦駉劔侞⟛䫞㎷㴼䌐⺬駦劔㒍

潳駦翞㒍潳䒧祡佻临⭀罏ꁾꀂꁩ瓨╚㒍潳做⻔┪溸
⬐⮄䍐䍵㎃⽟駦駉罏⬐䒧祡ꮴ⛽ꁾꀂꁩ瓨寊䌐做
⻔䟩㜾牐乎ն⫐䃐埛⪾❈氠罏⬐包倣⭀鿪⮰䙎⺇ⲇ
缏⻉㎷㴼已鿝逳勹♨䒧祡յ䍐ꌄ罏⬐包倣♈脯㵄楓
⟛䫞㎷㴼ⲍ茤ն

2冝茤啃嵱ꨇ箄Ⲏ䒩㎷㴼茤ⲇ㎷㴼硟✅⫐
駦⺪騫箄㎷鍯翞鍯駦㝯ⲇ⚿䠋㊮㸉殇偅缣氲㊮溸
㝯箄ⲇꂛ鉿啃嵱茤㝉ꄽꁩ䩘Ⲙ䧶脢氲Ⲙ⟛䭦殇偅缣
氲㊮ꨇ箄♈脯Ⲏ䒩㸉殇偅缣氲㊮溸㎷㴼侞卸ն

3ⷒ䩽缀鍯駦駉⯈◟㴘鍯䶐䊎殇偅缣氲㊮
鍯翞ꓠ氠ⷒ䩽缀鍯駦駉ꁾꀂ⯼ꄽꁩⷒ䩽做䑑⺪♨鿪
卄㴟䧯㎷㴼㵽㊮㎷㴼䈰✑ն䌐⺬┱鿕鿵ⶑꏕ做➬㴘

氲Ⲙ亣✑僓氲勨 7┱酧勹 8.3ꨇ箄ꂞ䱹㵄楓䩘Ⲙ /
蔦Ⲙ亣✑ⲍ茤⮘䰄ն

┩缰⬐⮄⚿䠋㊮ 6⫐翞㐃駘䓡鍯翞⫐┱硟✅潳
䱹䱹闒䠋焒┩缰⬐乎Ⲏꅌ䍳ն

㝯ⲇ⚿䠋㊮ 13㴘鍯㐃⺪瓌Ⲙ嵛Ⲙ佻䭦升┪䠋
焒殇偅缣氲㊮溸㝯箄ⲇն

ꓭ㺲⺪䫐⺖⭀괭佻厜氮䈱⭀괭佻厜 3յ⺯⭀괭佻
厜 4յ⭀괭䒧祡 10յ⭀괭茓匜 3.1յ埭⻔Ⲏ㎷勹 11
ꮩ⚂缀䧯閒㎽ 7ն⭀괭佻厜氠◟㎷㴼㐃鿕⻑㜜硟ն
䍐ꌄ駦翞劔⭀괭䒧祡 10氠◟⭀罏皧潳做⻔┪溸㜾ⲇ
䌏䪑ն⭀괭䒧祡勒盛駦翞䒩ⲇꦛ牫꧇⺪♨⼕ꮩ㐃滽
ⷒ鿕鯴硟⫐ն䈱⭀괭佻厜 3┞➆䊎劔⭀괭茓匜 3.1
⺯佻厜升┞➆駦劔埭⻔Ⲏ㎷勹 11⺪ꄽꁩ䍐ꌄ酧勹䪻
䩘ꂛ鉿騫虹甯㎷駑佻厜⪾㜜䗪ꅌ㴘鍯䬏ⷴⲍ茤溸⻎
僓⫅㜜甯㎷ն

ꄽꁩ䵴䩽⚂ 12⺪♨㸞㎷㴼㵽㊮ 1⾕ꈃ䠋䱽⯜鍯翞 2
䗪ꅌ㎷㴼㐃⭀괭䈱佻厜 3䧶⭀괭⺯佻厜 4┪⺪♨䗪ꅌ
⺆氠⾕㎷㴼ꉍ⩹緾槡㴘鍯⾕鰆僓ꭊ⺪ꄽꁩ缍䩝匡箄
㎷ն㎷㴼㟲⛻翞⻑⺪♨劔侞ꉍ⩹㎷㴼㵽㊮⡿锭閒㎽8ն

�ˋꆄ㾩〳䫔〜Ⲹ佅卹䊩鴝�����ˋⲸ脸勵
�ˋꆄ㾩〳䫔〜Ⲹ佅卹〸鴝����ˋⲸ䔀矱

��ˋ埇ぢ⸈㔿勍
㕃 �����Ⲹ佅卹霃雦㕃

㕃 �����佅丒匣䫔〜霃雦㕃

㕃 �����䵨䩾霃雦㕃
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邍 �����⚙猫倰䒭駵鲨侨䰘㼆嫱

鍯յ䬏ⷴ┱䶐䊎ն騍䪫勘⺪㵄楓䗪ꅌ㴘鍯յ┯괛楓㐙
Ⲏ䈰յ䗪䰤둛侞յ☭勨䈰侞虙㟲溸潨吙䳀둛ꃼ啃䈰
✑僓椚燛⟛╭⺈㴘⪢⺪긐ꁾ鉿ն

4⬐乎俚䰕㜘槏⟛걁㵄僓漳䱽騍鍯翞⫐翞
⬐乎駘䓡⚿䠋㊮յ俚䰕㜘槏⩧鍯翞┩缰⬐⮄俚䰕
⺪♨㵄僓漳䱽周䰕駘䓡⯀㴼殇偅缣氲㊮枱䘒㸉俚
䰕䐻䊬⩧㊮⚂Ⲏ䒩갬䜠䱗句䳀둛殇偅缣氲㊮侚걁䱗
句侞椚燛⟛⺪僓巆罼ն
���䎾欽㹊⢾
�����楓㐙㐙冎䍎氠

周䰕官✅缣氲㊮啃돂閕瓨锢寛缏⻉╭⺈啃⟶㸉
殇偅缣氲㊮ꂛ鉿啃돂楓㐙㸞䬏ⷴ┬匡溸殇偅缣氲㊮
㴘鍯㐃鍯翞⫐ꁾꀂ䌐⺬┱鿕麄ꏕ⻉箄㎷ն㸞鍯翞⼅
Ⲙ⻑鍯翞䐷㢽駘䓡┩缰⬐⮄蝄㐃ꁾꀂꁩ瓨╚气
鱪⮃駦㴼⬐乎Ⲏꅌ䍳ꭞ⡽ꂜ盛⚷皒ⷬ侅⯒䳀ꑟ
僓漳嵱⯒殇偅缣氲㊮ꃼ啃ꁩ瓨╚⮃楓溸䐻䊬䝠⬔茤
㝉ꉍ⩹殇偅缣氲㊮䊎罼䫌ꁾ匕缙殇偅缣氲㊮관ꌄ
⚂䰁㐿䑜鱎騗Ⲙ✑◜侚气ն
�����⪫鴤鳷鿕駽돂

⪫鴤鳷鿕駽돂 [5] ꄑ氠䈰✑氠滽ⷒ鿕⮕═璀
ꁾꀂ䝠⬔ն┞璀䭶攍♨䔯䈰✑做䑑㐃┞╗硟✅⫐
❈氠官鋶㘋怮硟✅❈氠缯㲳䯗缍㐃鿕┪ն⺞┞
璀⮯❈氠㵄僓漳䱽殇偅缣氲㊮ꮑ괭ꁾꀂ鍯翞㎷㴼㐃
鿕┪ն

1駽돂匜⚂駽돂㐃硟✅┪⻄䉘翞 1╗┩缰⬐
⮄⚿䠋㊮ն

2駽돂ꁩ瓨鳷鿕駽돂鴤绻⮕⯋䭇┩绣⪫
鴤յ◝绣⪫鴤յ둛ꅌ⪫鴤յ⭀ꅌ䊎ն

3駽돂缏卸ꄽꁩ㸉嬠鳷鿕ꁩ瓨駘䓡劅㝕⡽俚
䰕閒銩 1⺪焒㵄僓漳䱽殇偅缣氲㊮ꮑ괭ꁾꀂ鍯
翞㐃駽돂╚溸⻄璀鴤⬔┬⭀괭ⲍ茤㐭⚳◟♨䔯溸䈰✑
做䑑茤㝉僻兇㵄楓⟛䫞ꁾꀂ殇偅缣氲溸潨溸ն

�����侞卸駬⚃
2023 䌑 11劓蔸 2024 䌑 3劓❈氠鍯翞ꁾꀂ殇

偅缣氲㊮ꂛ鉿ꃼ啃⪴ 15姍匡㎈⪴ 30鲠┩缰⬐⮄
⚿䠋㊮⪴䈰✑駉僓 60㸰僓勑䫟餿⟥⺵劅㝕駘
䓡⡽╬ 2.98g⺪♨劔侞闌⬑ꃼ啃ꁩ瓨㎷㴼㎧걾յ罼
㸵漳嵱䩘嫙溸걾뀨燛⟛殇偅缣氲㊮㐃ꃼ啃ꁩ瓨╚⺪
䱽յ⺪漳嵱ꁒ⯒⺪긐啃⟶殇偅缣氲㊮溸潨溸ն
���絕勲露

勔倁♨叄皭㐃殇偅缣氲㊮ꃼ啃⻑騗Ⲙ✑◜⚂╬
❛⮕卥殇偅缣氲㊮騗Ⲙⸯ㎌䳀⮃◗潸⪸溸ꮑ岖
䲃偢⻎僓⮕☑┞璀㵄僓漳䱽殇偅缣氲㊮ꮑ괭ꁾꀂ鍯
翞⺪♨㵄楓殇偅缣氲㊮ꁾꀂ㵄僓㐃绻漳嵱ⲍ茤❈
窢㶕殇偅缣氲㊮ꁾꀂ䈰✑㴘⪢յ儅鉿ꃼ啃䈰✑僓
⺪긐燛⟛◗╭⺈㴘⪢⺪긐ꁾ鉿䳀둛◗笡缛駦㜜ꁾ
鉿⺪긐䙎ն
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